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摘要 在光场相机的各种应用中,光场的解码和重构都是必不可少的环节。光场相机的结构参数和装配误差的标

定对于光场的解码和重构精度至关重要。鉴于此,提出基于光学检测原理的光场相机标定方法,标定过程分为有

主镜标定和无主镜标定两部分。结构参数的标定是在有主镜情形下完成的,利用微透镜对主镜出瞳成像的关系构

建结构参数标定模型,标定过程中采用均匀光照明主镜光瞳来获得标定图像。装配误差的标定是在无主镜情形下

完成的,利用微透镜对无穷远物点的成像特性构建装配误差标定模型,标定过程中采用准直光直接照射微透镜阵

列来获得标定图像。采用所提方法对自装配的光场相机进行标定实验,实验结果验证标定模型的正确性和标定方

法的可行性。
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1 引  言

光场相机是在传统相机的探测器平面前平行插

入一个微透镜阵列,以紧凑的结构通过单次拍摄来

实现4维光场信息的记录[1],在立体视觉[2-4]、流场

测速[5]和波前检测[6]等方面有着广泛的应用前景。
探测器所记录的光场信息需要经过重构才可以获得

图像信息,重构过程中需要使用光场相机的结构参

数,包括微透镜阵列平面与探测器平面之间的距离以

及相邻微透镜的中心间隔等,这些参数在加工装配完

成后往往会与标称值存在一定差异,同时微透镜阵列

平面和探测器平面之间还会出现相对旋转和相对倾

斜误差。因此,为了保证各类应用中的光场解算精

度,需要对真实结构参数和装配误差进行标定[7]。
现有的光场相机标定方法多数是基于传统相机

的标定方法和框架[8],即光场相机内外参数的标定

方法和多参数寻优的方式。首先建立包含所有待标

定参数的成像模型,然后拍摄标定图像,最后通过成

像模型建立关于待标定值和标定图像特征值之间的

目标函数并利用优化算法求解标定参数[9-15]。采用

上述标定方法需要建立复杂的光场相机成像模型,
但未知变量多,数据量大,例如利用文献[9]中的模

型,采集16幅不同姿态下256角点标定板的光场数

据,将产生262144个光线误差约束函数,需要优化

求解的自由变量达到123个。另外,实际处理中,由
于多变量目标函数的非线性全局最优解较难寻找而

局部最优解又有很多,所以往往需要增加变量约束

或者采用多目标函数分步寻优的方式来提高算法的

收敛性和标定精度[16-19],但这增加了标定操作的复

杂性和数据处理的难度。鉴于此,本文提出基于光

学检测原理的光场相机结构参数及装配误差标定方

法,标定模型简单,只需要采集不同出瞳距或不同视

场的两幅图像,而且易于操作,自由变量少(两个),
数据处理更为简便,适用于光场相机的装配检定和

基本结构参数的标定。

2 光场相机的结构参数及装配误差
定义

  光场相机的结构如图1所示,其由主镜、微透镜

阵列和探测器组成。物体经过主镜后成像在微透镜
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阵列前(后)所形成的中间像面,中间像经过微透镜

阵列后成像至探测器。由于探测器位于微透镜的焦

平面附近且微透镜的焦距很小,所以对于单个微透

镜来说,主镜的出瞳大小可近似视为其物方视场光

阑,为了保证相邻微透镜所成的像互不重叠,需要调

整主镜的出瞳大小与微透镜的大小相匹配。

图1 光场相机的结构

Fig 
 

1 Structure
 

of
 

light
 

field
 

camera

微透镜阵列的行和列应分别与探测器像元的行

和列相互平行,但在实际装配过程中会存在一定的

转角偏差,称为微透镜阵列相对于探测器的旋转误

差[20],模拟图如图2所示。假设微透镜阵列相对于

探测器的旋转角度为θ,为了减小光场重构的插值

误差,则应保证其所引起的最大线性偏移量小于探

测器的像元大小p,即[9,20]

wptan
 

θ≤p, (1)
即

θ≤arctan(1/w), (2)
式中:w 为微透镜阵列长边方向上覆盖的总像素数。

图2 微透镜阵列相对于探测器的旋转误差

Fig 
 

2 Rotation
 

error
 

between
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor

微透镜阵列平面与探测器平面应相互平行,但
在实际装配后两平面会形成一定的夹角,称为微透

镜阵列相对于探测器的倾斜误差[20],模拟图如图3
所示。假设微透镜阵列相对于探测器的倾斜角度为

γ,为了减小光场重构的插值误差,则需满足

(m-1)dsin
 

γ≤pf, (3)
即

γ≤arcsin pf
(m-1)d
􀭠
􀭡

􀪁􀪁 􀭤
􀭥

􀪁􀪁 , (4)

式中:m 为微透镜阵列的行数;d 为相邻微透镜的中

心间隔;f 为微透镜工作的F 数。同理,不同列数

下的倾斜角如(4)式。

图3 微透镜阵列相对于探测器的倾斜误差

Fig 
 

3 Tilt
 

error
 

between
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor

采集光场相机的白图并提取中心坐标可以标定

微透镜阵列的旋转误差[9],但不能标定微透镜阵列

的倾斜误差。微透镜阵列的倾斜误差主要是在光场

相机的透视投影模型中增加三维旋转矩阵,利用已

知标定板的几何参数,通过目标函数的优化来寻优

标定板的理论图像坐标与实际图像坐标相匹配的最

佳相机参数[8,16-17],但该标定方法比较复杂。

3 标定原理
 

3.1 结构参数的标定原理

在安装主镜的过程中对结构参数进行标定,原
理如图4所示。被照明的主镜光瞳经过微透镜阵列

后成像,在探测器上形成光斑阵列。设相邻微透镜

的中心间隔为d,微透镜阵列与探测器之间的距离

为b。当主镜的出瞳中心位于基准位置O1 时,出瞳

面与微透镜阵列的距离为L1,探测器上相邻光斑质

心间的距离为D1,则根据几何关系有

L1

L1+b=
d
D1
。 (5)

  给主镜安装镜头隔圈后,此时主镜的出瞳中心

位于O2,有

L2

L2+b=
d
D2
, (6)

令

f(b,d)=|L2-L1-ΔL|=
db

D2-d-
db

D1-d-ΔL , (7)

式中:ΔL 为隔圈的厚度;D2 为主镜的出瞳中心位于

O2,探测器上相邻光斑质心间的距离;L2 为安装隔圈

后主镜出瞳面与微透镜阵列的距离。标定过程中,
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图4 结构参数的标定原理

Fig 
 

4 Calibration
 

principle
 

of
 

structure
 

parameters
 

D1 和D2 可以通过寻找光斑的质心并计算质心间

隔的平均值来获取,ΔL 可以通过长度测量来精确

获取,因此参数b和d 的标定问题转化为求解最优

化问题,即

X=[bd]T,s.t.
 

b0-δb≤b≤b0+δb,d0-δd≤d≤d0+δd
min

 

f(X) , (8)

式中:δb为参数b的寻优计算范围;δd 为参数d 的

寻优计算范围;b0 和d0 分别为微透镜阵列与探测

器的距离标称值和相邻微透镜的中心间隔标称值。
根据得到的b和d,可由(5)式计算基准位置下主镜

的出瞳面与微透镜阵列之间的距离L1。

3.2 微透镜阵列相对于探测器的旋转误差标定原理

在不安装主镜的状态下,对微透镜阵列相对于

探测器的旋转误差进行标定。准直光束垂直入射至

微透镜阵列后会在探测器上形成会聚光斑阵列,光
斑质心可视为微透镜主点在探测器平面上的正投

影。因此,通过对一列(行)光斑质心坐标进行直线

拟合即可获得对应的微透镜列(行)相对于探测器的

旋转误差。记第i列光斑质心拟合所得的直线斜率

为ki,则微透镜阵列相对于探测器的旋转误差为

θ=
1
n∑

n

i=1
arctan

 

ki, (9)

式中:n 为微透镜的列数。同时,通过计算相邻光斑

质心间的距离还可以获得微透镜的中心间隔。

3.3 微透镜阵列相对于探测器的倾斜误差标定原理

在不安装主镜的状态下,对微透镜阵列相对于探

测器的倾斜误差进行标定。准直光束入射至微透镜

阵列后会在探测器平面上形成会聚光斑阵列。若改

变准直光束的入射角,则光斑阵列会整体发生一定位

移。当微透镜阵列与探测器之间严格平行时,所有微

透镜下的光斑位移都一致;但当微透镜阵列与探测器

之间存在一定夹角时,不同位置微透镜下的光斑位移

各不相同,倾斜误差的标定原理如图5所示。

图5 倾斜误差的标定原理

Fig 
 

5 Calibration
 

principle
 

of
 

tilt
 

error

若微透镜阵列与探测器之间的夹角为γ,两次

入射的准直光束间的夹角为β,一列(行)微透镜中

两端微透镜下的光斑位移量分别为Δx1 和Δxn,则
在列(行)方向上,微透镜阵列与探测器的夹角为

tan
 

γ=
Δxn -Δx1

tan
 

β  [(T-1)d], (10)

式中:T 为微透镜阵列一列(行)所包含的微透镜

个数。
利用各微透镜下两次采集的光斑质心间的相对

位移Δxs,还可以计算微透镜阵列与探测器之间的

平均距离,表达式为

b=
1
S'

∑
S'

s=1
Δxs

tan
 

β
, (11)

式中:S'为微透镜阵列中的微透镜总数。

2004001-3
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4 实验及数据分析
 

4.1 结构参数的标定

结构参数的标定装置及结果如图6(a)所示。
使用积分球来照明主镜的光瞳以调整主镜的光瞳大

小,使其经过微透镜后所成的像小于单个微透镜孔

径,采集的图像如图6(b)所示。在主镜和微透镜阵

列之间加装长度为50
 

mm的隔圈,重复上述过程得

到的图像如图6(c)所示。根据(7)式和(8)式来建

立结构参数求解模型,计算结果如表1所示。

图6 结构参数的标定装置和结果。(a)实验装置;(b)不加隔圈的标定图像;(c)加隔圈的标定图像

Fig 
 

6 Calibration
 

device
 

and
 

results
 

of
 

structural
 

parameters 
 

 a 
 

Experimental
 

device 
 

 b 
 

calibration
 

image
 

without
spacer 

 

 c 
 

calibration
 

image
 

with
 

spacer

表1 结构参数的标定结果

Table
 

1 Calibration
 

results
 

of
 

structural
 

parameters unit:
 

mm

Parameter Nominal
 

value Calibration
 

value
Distance

 

between
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor
 

plane 2.1300 2.2738
Distance

 

between
 

centers
 

of
 

adjacent
 

microlens 0.3000 0.3001
Distance

 

between
 

microlens
 

array
 

and
 

exit
 

pupil
 

of
 

main
 

lens 47.7058

4.2 微透镜阵列相对于探测器的旋转误差标定

使准直光束垂直入射至微透镜阵列,则采集

得到的图像如图7(a)所示。图7(b)为按列对光

斑质心进行直线拟合的结果,根据(9)式计算得到

的旋转误差为0.1785°。提取光斑的质心坐标并

计算相邻质心的间隔,得到相邻微透镜的中心间

隔均 值 为 0.3001
 

mm,与 4.1 节 的 标 定 结 果

一致。 
 

图7 旋转误差的标定。(a)标定图像;(b)光斑质心的直线拟合结果

Fig 
 

7 Calibration
 

of
 

rotation
 

error 
 

 a 
 

Calibration
 

image 
 

 b 
 

linear
 

fitting
 

result
 

of
 

spot
 

centroid

4.3 微透镜阵列相对于探测器的倾斜误差标定

首先使准直光束垂直入射至微透镜阵列,则采

集得到的光斑阵列图像如图8(a)所示。然后使光

束偏转6°,再次采集得到的光斑阵列图像如图8(b)
所示。根据(10)式计算行方向和列方向的倾斜误差

分别为0.0083°和0.0047°。根据(11)式计算微透

2004001-4
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图8 倾斜误差的标定。(a)垂直入射的标定图像;(b)6°入射角的标定图像

Fig 
 

8 Calibration
 

of
 

tilt
 

error 
 

 a 
 

Calibration
 

image
 

of
 

normal
 

incidence 
 

 b 
 

calibration
 

image
 

with
 

incident
 

angle
 

of
 

6°

镜 阵 列 平 面 与 探 测 器 平 面 之 间 的 平 均 距 离 为

2.2719
 

mm,与4.1节的标定结果一致。

4.4 标定结果分析及光场重构实验

光场相机中相邻微透镜的中心间隔标称值为

0.3
 

mm,焦距为2
 

mm,阵列大小37×30,探测器的

像元尺寸为7.4
 

μm。由(2)式计算,微透镜阵列相

对于探测器的旋转误差应小于0.0382°,标定结果

远大于该值,为此光场重构过程中应根据旋转误差

角进行旋转修正。由(4)式计算,微透镜阵列相对于

探测器的倾斜误差应小于0.262°,标定结果小于该

值,表明倾斜误差对重构结果的影响可以忽略。采

用两种方式标定得到微透镜阵列的中心间隔一致,
与标称值偏离量为0.0001

 

mm。采用两种标定方

式 得 到 微 透 镜 阵 列 与 探 测 器 之 间 的 距 离 相 差

0.019
 

mm,相对偏差为0.84%。
利用光场相机和标定数据进行光场采集及重构

实验。采集光场图后具体的重构过程如图9所示。
首先基于标定白图数据和装配误差来提取4维光场

数据,然后利用投影算法和标定的结构参数对4维

光场数据进行投影计算,最终获取重构图像。

图9 光场重构的过程

Fig 
 

9 Process
 

of
 

light
 

field
 

reconstruction

  光场采集的实验装置和结果如图10(a)所示, 图10(b)为采集的原始光场图像,图10(c)和10(d)

图10 光场采集和重构。(a)光场采集;(b)原始光场图像;(c)标定前近景重构图像;(d)
 

标定前远景重构图像;(e)
 

标定后

近景重构图像;(f)
 

标定后远景重构图像

Fig 
 

10Light
 

field
 

acquisition
 

and
 

reconstruction 
 

 a 
 

Light
 

field
 

acquisition 
 

 b raw
 

light
 

field
 

image 
 

 c reconstructed
 

image
 

of
 

close
 

view
 

before
 

calibration 
 

 d reconstructed
 

image
 

of
 

distant
 

view
 

before
 

calibration 
 

 e reconstructed
 

     image
 

of
 

close
 

view
 

after
 

calibration 
 

 f reconstructed
 

image
 

of
 

distant
 

view
 

after
 

calibration
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分别为标定前近处(圆点板)和远处(方格板)的重构

图像,图10(e)和10(f)分别为标定后近处(圆点板)
和远处(方格板)的重构图像。从图10可以看到,标
定后重构图像的质量比标定前有较大改善。

5 结  论

针对光场相机的基本结构参数和装配误差的标

定,提出基于光学检测方法的标定原理。采用均匀

光源来照明光场相机中主镜的光瞳,利用采集的光

瞳图像阵列对相机的结构参数(包括相邻微透镜的

中心间隔和微透镜阵列与探测器的间距等)进行标

定,最后采用准直光源在无主镜的状态下分别对微

透镜阵列相对于探测器的旋转误差和倾斜误差进行

标定。在旋转误差的标定过程中,可同时获得相邻

微透镜的中心间隔标定值;在倾斜误差的标定过程

中,可同时获得微透镜阵列与探测器之间的距离标

定值。实验结果表明,参数标定值与标称值之间和

不同方法得到的标定值之间具有较好的一致性,表
明标定方法有效可行。

参 考 文 献

 1  Ren
 

N 
 

Digital
 

light
 

field
 

photography D  
 

Stanford 
 

Stanford
 

University 
 

2006 
 2  Sun

 

F
 

S 
 

Han
 

X 
 

Multi-objective
 

fast
 

ranging
 

method
 

based
 

on
 

microlens
 

array
 

light
 

field
 

camera J  
 

Acta
 

Optica
 

Sinica 
 

2019 
 

39 8  
 

0815001 
孙福盛 

 

韩燮 
 

基于微透镜阵列型光场相机的多目标

快速 测 距 方 法 J  
 

光 学 学 报 
 

2019 
 

39 8  
 

0815001 
 

 3  Shi
 

X 
 

Ai
 

L
 

Y 
 

Yu
 

M 
 

et
 

al 
 

Full-parallax
 

three
 

dimensional
 

display
 

based
 

on
 

light
 

field
 

camera J  
 

Acta
 

Optica
 

Sinica 
 

2020 
 

40 7  
 

0711005 
石肖 

 

艾灵玉 
 

于淼 
 

等 
 

基于光场相机的全视差三

维显示 J  
 

光学学报 
 

2020 
 

40 7  
 

0711005 
 

 4  Wu
 

J
 

L 
 

Guo
 

Z
 

H 
 

Chen
 

X
 

F 
 

et
 

al 
 

Three-
dimensional

 

measurement
 

method
 

of
 

light
 

field
 

imaging
 

based
 

on
 

deep
 

learning J  
 

Chinese
 

Journal
 

of
 

Lasers 
 

2020 
 

47 12  
 

1204005
伍俊龙 

 

郭正华 
 

陈先锋 
 

等 
 

基于深度学习的光场

成像三维测量方法研究 J  
 

中国激光 
 

2020 
 

47
 12  

 

1204005 
 

 5  Liu
 

H
 

F 
 

Zhou
 

W 
 

Cai
 

X
 

S 
 

et
 

al 
 

Three-dimensional
 

particle
 

tracking
 

velocimetry
 

based
 

on
 

light
 

field
 

imaging J  
 

Acta
 

Optica
 

Sinica 
 

2020 
 

40 1  
 

0111014 
刘慧芳 

 

周骛 
 

蔡小舒 
 

等 
 

基于光场成像的三维粒

子追 踪 测 速 技 术 J  
 

光 学 学 报 
 

2020 
 

40 1  
 

0111014 
 

 6  He
 

Y
 

L 
 

Ning
 

Y 
 

Jiang
 

Z
 

F 
 

et
 

al 
 

Numerical
 

simulation
 

of
 

plenoptic
 

camera
 

wavefront
 

sensors
 

with
 

dynamic
 

modulation J  
 

Acta
 

Optica
 

Sinica 
 

2019 
 

39 7  
 

0728008 
何宇龙 

 

宁禹 
 

姜宗福 
 

等 
 

动态调制型光场相机波

前传感器的数值仿真 J  
 

光学学报 
 

2019 
 

39 7  
 

0728008 
 

 7  Li
 

S
 

N 
 

Yuan
 

Y 
 

Liu
 

B 
 

et
 

al 
 

Influence
 

of
 

microlens
 

array
 

manufacturing
 

errors
 

on
 

light-field
 

imaging J  
 

Optics
 

Communications 
 

2018 
 

410 
 

40-52 
 

 8  Zhang
 

Z 
 

A
 

flexible
 

new
 

technique
 

for
 

camera
 

calibration J  
 

IEEE
 

Transactions
 

on
 

Pattern
 

Analysis
 

and
 

Machine
 

Intelligence 
 

2000 
 

22 11  
 

1330-1334 
 

 9  Dansereau
 

D
 

G 
 

Pizarro
 

O 
 

Williams
 

S
 

B 
 

Decoding 
 

calibration
 

and
 

rectification
 

for
 

lenselet-based
 

plenoptic
 

cameras C   2013
 

IEEE
 

Conference
 

on
 

Computer
 

Vision
 

and
 

Pattern
 

Recognition 
 

June
 

23-
28 

 

2013 
 

Portland 
 

OR 
 

USA 
 

New
 

York 
 

IEEE
 

Press 
 

2013 
 

1027-1034 
 

 10  Zhang
 

X 
 

Li
 

C 
 

Calibration
 

and
 

imaging
 

model
 

of
 

light
 

field
 

camera
 

with
 

microlens
 

array J  
 

Acta
 

Optica
 

Sinica 
 

2014 
 

34 12  
 

1211005 
张旭 

 

李晨 
 

微透镜阵列式光场成像模型及其标定方

法 J  
 

光学学报 
 

2014 
 

34 12  
 

1211005 
 

 11  Zhang
 

C
 

P 
 

Wang
 

Q 
 

Survey
 

on
 

imaging
 

model
 

and
 

calibration
 

of
 

light
 

field
 

camera J  
 

Chinese
 

Journal
 

of
 

Lasers 
 

2016 
 

43 6  
 

0609004 
张春萍 

 

王庆 
 

光场相机成像模型及参数标定方法综

述 J  
 

中国激光 
 

2016 
 

43 6  
 

0609004 
 

 12  Sun
 

J 
 

Hossain
 

M
 

M 
 

Xu
 

C
 

L 
 

et
 

al 
 

A
 

novel
 

calibration
 

method
 

of
 

focused
 

light
 

field
 

camera
 

for
 

3-D
 

reconstruction
 

of
 

flame
 

temperature J  
 

Optics
 

Communications 
 

2017 
 

390 
 

7-15 
 

 13  Li
 

C 
 

Zhang
 

X 
 

Tu
 

D
 

W 
 

Metric
 

three-dimensional
 

reconstruction
 

model
 

from
 

a
 

light
 

field
 

and
 

its
 

calibration J  
 

Optical
 

Engineering 
 

2017 
 

56 1  
 

013105 
 

 14  Sun
 

J
 

Y 
 

Sun
 

J 
 

Xu
 

C
 

L 
 

et
 

al 
 

A
 

calibration
 

method
 

of
 

focused
 

light
 

field
 

cameras
 

based
 

on
 

light
 

field
 

images
 J  

 

Acta
 

Optica
 

Sinica 
 

2017 
 

37 5  
 

0515002 
孙俊阳 

 

孙俊 
 

许传龙 
 

等 
 

一种基于光场图像的聚

焦光场相机标定方法 J  
 

光学学报 
 

2017 
 

37 5  
 

0515002 
 

 15  Liu
 

Q
 

S 
 

Xie
 

X
 

F 
 

Zhang
 

X
 

Z 
 

et
 

al 
 

Checkerboard
 

corner
 

detection
 

algorithm
 

for
 

calibration
 

of
 

focused
 

plenoptic
 

camera J  
 

Acta
 

Optica
 

Sinica 
 

2020 
 

40
 14  

 

1415002 
刘青松 

 

谢晓方 
 

张烜喆 
 

等 
 

用于聚焦型光场相机

标定的棋盘角点检测算法 J  
 

光学学报 
 

2020 
 

40
 14  

 

1415002 
 

2004001-6



研究论文 第48卷
 

第20期/2021年10月/中国激光

 16  Zhang
 

C
 

P 
 

Ji
 

Z 
 

Wang
 

Q 
 

Decoding
 

and
 

calibration
 

method
 

on
 

focused
 

plenoptic
 

camera  J  
 

Computational
 

Visual
 

Media 
 

2016 
 

2 1  
 

57-69 
 

 17  Su
 

L
 

J 
 

Yan
 

Q
 

Q 
 

Cao
 

J 
 

et
 

al 
 

Calibrating
 

the
 

orientation
 

between
 

a
 

microlens
 

array
 

and
 

a
 

sensor
 

based
 

on
 

projective
 

geometry J  
 

Optics
 

and
 

Lasers
 

in
 

Engineering 
 

2016 
 

82 
 

22-27 
 

 18  Liu
 

Q
 

S 
 

Xie
 

X
 

F 
 

Zhang
 

X
 

Z 
 

et
 

al 
 

Stepwise
 

calibration
 

of
 

plenoptic
 

cameras
 

based
 

on
 

corner
 

features
 

of
 

raw
 

images J  
 

Applied
 

Optics 
 

2020 
 

59
 14  

 

4209-4219 
 

 19  Liu
 

Y
 

X 
 

Mo
 

F 
 

Aleksandrov
 

M 
 

et
 

al 
 

Accurate
 

calibration
 

of
 

standard
 

plenoptic
 

cameras
 

using
 

corner
 

features
 

from
 

raw
 

images J  
 

Optics
 

Express 
 

2021 
 

29 1  
 

158-169 
 

 20  Yuan
 

Y 
 

Zhou
 

Y 
 

Hu
 

H
 

H 
 

Registration
 

error
 

analysis
 

for
 

microlens
 

array
 

and
 

photosonser
 

in
 

light
 

field
 

camera J  
 

Acta
 

Photonica
 

Sinica 
 

2010 
 

39
 1  

 

123-126 
袁艳 

 

周宇 
 

胡煌华 
 

光场相机中微透镜阵列与探测

器配准误差分析 J  
 

光子学报 
 

2010 
 

39 1  
 

123-
126 

 

Calibration
 

Method
 

for
 

Structural
 

Parameters
 

and
 

Assembly
 

Error
of

 

Light
 

Field
 

Camera

Yuan
 

Suochao1 2 
 

Li
 

Ming1 2􀆽􀆽 
 

Da
 

Zhengshang1􀆽
1Xi􀆳an

 

Institute
 

of
 

Optics
 

and
 

Precision
 

Mechanics 
 

Chinese
 

Academy
 

of
 

Sciences 
 

Xi􀆳an 
 

Shanxi
 

710119 
 

China 
2University

 

of
 

Chinese
 

Academy
 

of
 

Sciences 
 

Beijing
 

100049 
 

China

Abstract
Objective A

 

light
 

field
 

camera
 

that
 

is
 

capable
 

of
 

capturing
 

four-dimensional
 

light
 

field
 

information
 

through
 

a
 

single
 

shot
 

can
 

be
 

realized
 

by
 

inserting
 

a
 

microlens
 

array
 

in
 

front
 

of
 

the
 

sensor
 

of
 

a
 

traditional
 

camera 
 

It
 

has
 

great
 

potential
 

to
 

play
 

important
 

roles
 

in
 

many
 

applications
 

such
 

as
 

3D
 

measurement 
 

flow
 

field
 

velocimetry 
 

and
 

wavefront
 

sensing 
 

To
 

obtain
 

the
 

image
 

information 
 

the
 

captured
 

light-field
 

information
 

shall
 

be
 

decoded 
 

The
 

decoding
 

process
 

is
 

largely
 

based
 

on
 

the
 

structural
 

parameters
 

of
 

the
 

light
 

field
 

camera 
 

including
 

the
 

distance
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor
 

and
 

the
 

pitch
 

of
 

the
 

microlens
 

array 
 

Because
 

of
 

the
 

errors
 

introduced
 

during
 

the
 

manufacturing
 

and
 

assembling
 

processes 
 

using
 

the
 

nominal
 

values
 

of
 

these
 

parameters
 

are
 

not
 

recommended 
 

calibration
 

of
 

the
 

true
 

values
 

and
 

assembly
 

errors
 

are
 

desired 
 

Several
 

studies
 

have
 

been
 

conducted
 

on
 

the
 

calibration
 

of
 

light
 

field
 

cameras 
 

However 
 

most
 

of
 

these
 

studies
 

follow
 

the
 

framework
 

of
 

the
 

calibration
 

method
 

used
 

for
 

traditional
 

cameras 
 

where
 

a
 

complicated
 

imaging
 

model
 

is
 

built
 

and
 

the
 

unknown
 

parameters
 

are
 

searched
 

using
 

an
 

optimization
 

algorithm 
 

The
 

complexity
 

of
 

procedures
 

in
 

such
 

methods
 

makes
 

them
 

difficult
 

to
 

implement 
 

Based
 

on
 

optical
 

test
 

principles 
 

a
 

new
 

calibration
 

method
 

using
 

simpler
 

calibration
 

models
 

is
 

proposed 
 

which
 

enables
 

fast
 

calibration 

Methods The
 

proposed
 

calibration
 

method
 

comprises
 

two
 

parts 
 

calibration
 

with
 

the
 

main
 

lens
 

and
 

calibration
 

without
 

the
 

main
 

lens 
 

The
 

calibrations
 

of
 

structural
 

parameters
 

are
 

accomplished
 

when
 

the
 

main
 

lens
 

is
 

mounted 
 

and
 

the
 

calibration
 

model
 

is
 

based
 

on
 

the
 

relation
 

that
 

the
 

exit
 

pupil
 

of
 

the
 

main
 

lens
 

is
 

imaged
 

by
 

the
 

microlens 
 

A
 

uniform
 

light
 

source
 

is
 

used
 

to
 

illuminate
 

the
 

pupil
 

of
 

the
 

main
 

lens
 

to
 

obtain
 

calibration
 

images 
 

The
 

distance
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor
 

and
 

the
 

pitch
 

of
 

the
 

microlens
 

array
 

are
 

treated
 

as
 

two
 

optimized
 

variables
 

of
 

an
 

optimization
 

model
 

and
 

are
 

calculated
 

by
 

searching
 

the
 

optimal
 

values 
 

The
 

calibration
 

of
 

assembly
 

errors
 

is
 

accomplished
 

when
 

the
 

main
 

lens
 

is
 

removed 
 

and
 

the
 

calibration
 

model
 

is
 

based
 

on
 

the
 

imaging
 

feature
 

of
 

the
 

microlens
 

for
 

object
 

points
 

at
 

infinity 
 

A
 

collimated
 

beam
 

is
 

used
 

to
 

illuminate
 

the
 

microlens
 

array
 

to
 

obtain
 

calibration
 

images 
 

Rotation
 

and
 

tilt
 

errors
 

are
 

obtained
 

by
 

analyzing
 

the
 

geometry
 

of
 

the
 

spot
 

array
 

in
 

calibration
 

images 

Results
 

and
 

Discussions A
 

self-constructed
 

light
 

field
 

camera
 

is
 

calibrated
 

using
 

the
 

proposed
 

method 
 

The
 

distance
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor 
 

for
 

which
 

the
 

nominal
 

value
 

is
 

2 1300
 

mm 
 

is
 

calibrated
 

to
 

be
 

2.2738
 

mm 
 

The
 

pitch
 

of
 

the
 

microlens
 

array 
 

for
 

which
 

the
 

nominal
 

value
 

is
 

0 3000
 

mm 
 

is
 

calibrated
 

to
 

be
 

0 3001
 

mm 
 

Furthermore 
 

the
 

distance
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

exit
 

pupil
 

of
 

the
 

main
 

lens
 

is
 

calculated
 

to
 

be
 

47.7058
 

mm
 

 Table
 

1  
 

The
 

rotation
 

error
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor
 

is
 

calibrated
 

to
 

be
 

0 1785° 
 

which
 

shall
 

be
 

corrected
 

according
 

to
 

formula
 

 2  
 

and
 

the
 

pitch
 

of
 

microlens
 

array
 

is
 

calculated
 

to
 

be
 

0 3001
 

mm
 

by
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extracting
 

the
 

distance
 

between
 

adjacent
 

spot
 

centroids
 

on
 

the
 

calibration
 

image 
 

The
 

tilt
 

error
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor
 

is
 

0 0083°
 

and
 

0 0047°
 

along
 

the
 

row
 

and
 

column
 

directions
 

of
 

the
 

sensor 
 

respectively 
 

and
 

the
 

distance
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor
 

is
 

calculated
 

to
 

be
 

2 2719
 

mm
 

based
 

on
 

equation
 

 11  
 

The
 

relative
 

deviation
 

of
 

the
 

calibration
 

values
 

of
 

the
 

distance
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor
 

obtained
 

from
 

the
 

two
 

different
 

methods
 

is
 

0 84% 
 

Based
 

on
 

the
 

calibration
 

data 
 

reconstruction
 

of
 

the
 

light
 

field
 

is
 

executed
 

and
 

the
 

rotation
 

error
 

is
 

corrected 
 

Compared
 

with
 

the
 

reconstructed
 

images
 

before
 

calibration 
 

the
 

quality
 

of
 

reconstructed
 

images
 

after
 

calibration
 

improved
 

 Fig 10  

Conclusions To
 

solve
 

the
 

problem
 

of
 

calibration
 

of
 

structural
 

parameters
 

and
 

assembly
 

errors
 

of
 

light
 

field
 

cameras 
 

a
 

calibration
 

method
 

based
 

on
 

optical
 

test
 

principles
 

is
 

proposed 
 

A
 

uniform
 

light
 

source
 

is
 

used
 

to
 

illuminate
 

the
 

optical
 

pupil
 

of
 

the
 

main
 

lens 
 

and
 

the
 

array
 

of
 

images
 

of
 

the
 

optical
 

pupil
 

on
 

the
 

sensor
 

is
 

used
 

for
 

calculating
 

the
 

structural
 

parameters 
 

including
 

the
 

pitch
 

of
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

the
 

distance
 

between
 

the
 

microlens
 

array
 

and
 

sensor 
 

The
 

assembly
 

errors
 

can
 

be
 

calibrated
 

with
 

the
 

main
 

lens
 

removed
 

and
 

the
 

microlens
 

array
 

illuminated
 

directly
 

by
 

a
 

collimated
 

light
 

beam 
 

The
 

calibration
 

images
 

captured
 

for
 

assembly
 

error
 

calibration
 

can
 

also
 

be
 

used
 

for
 

estimating
 

the
 

structural
 

parameters
 

through
 

simple
 

geometric
 

analysis 
 

which
 

can
 

serve
 

as
 

comparisons
 

for
 

the
 

calibration
 

results
 

obtained
 

from
 

the
 

method
 

with
 

the
 

main
 

lens
 

mounted 
 

Experiment
 

results
 

show
 

that
 

the
 

calibrated
 

and
 

nominal
 

values
 

of
 

structural
 

parameters
 

agree
 

well
 

with
 

each
 

other 
 

indicating
 

that
 

the
 

proposed
 

calibration
 

method
 

is
 

feasible 
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